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Keksint$ kohdistuu integroituun optiseen
komponenttiin, joka kdsittdd sdddettavan
Mach-Zehnder-interferometrin. Keksint6
kohdistuu myds menetelmd8dn Mach-Zehnder-~
interferometrin s&8&tdmiseksi. Keksinndn
mukaisesti komponentin aaltojohtorakenne
on valmistettu polaroituvaan polaroimatto-
maan materiaaliin perustuen, materiaalin
toisessa (2) MZ-interferometrin haaroista
(2, 3) ollessa polaroitu tietylld alueella
(7). Etukdteen maksimin polaroinnin ta-
pauksessa voidaan polaroidun materiaalin
polarointiastetta s#&tdsd edelleen kiihdy-
tetyn termisen relaksaation olosuhteissa.
Etuna on, ettd komponentti voidaan ensin
valmistaa rakenteensa puolesta kayttden
valmistustekniikkaa, joka on valitulle
materiaalille standardia ilman, ettd yli-
masrdistd huomiota tarvitsee kiinnitt&a
oikeaan mitoitukseen, mink& jédlkeen inter-
ferometriosa voidaan s#8&8td8 yksinkertai-
sella tavalla vastaamaan optisia tienpi-
tuuseroja, joita vaaditaan komponentin
tiettyd toimintoa varten. Esimerkkind on
selostettu passiivinen polarisaation jaka-

Jja.

Uppfinningen avser en integrerad optisk
komponent, som omfattar en reglerbar Mach-
Zehnder-interferometer. Uppfinningen avser
dven ett forfarande fdr reglering av en
Mach-Zehnder-interferometer. Enligt upp-
finningen &r komponentens vdgledarstruktur
framstdlld pd basen av ett polariserbart
opolariserat material, varvid materialet i
den ena (2) av grenarna (2, 3) i MZ-inter-
ferometern &r polariserad i ett visst om-
rédde (7). Vid maximal forhandspolarisering
kan polariseringsgraden hos det pola-
riserade materialet direfter regleras vid
tillsténd fér accelererad termal relaxati-
on. En fdrdel &r, att komponenten vad dess
struktur betrdffar férst kan framstidllas
med anvidndning av framstdllningsteknik,
som dr standard £8r det utvalda materialet
utan vidare hénsyn till korrekt dimen-
sionering, varefter interferometersektio-
nen kan regleras pd ett enkelt sdtt till
de optiska banlidngdsdifferenser, som be-
hévs £8r Komponentens specifika funktion.
Som ett exempel beskrivs en passiv pola-
riseringsdelare.
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